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	作業種類區分：
	經常性作業

	單位作業名稱：
	研磨

	作 業 方 式 ：
	單人作業

	使用處理材料：
	石膏

	使用器具工具：
	無

	防 護 器 具 ：
	護目鏡

	資 格 限 制 ：
	需由授課老師或實驗室管理人員指導訓練後使用，未經同意不得擅自使用。

	工作步驟
	工作方法
	不安全因素
	安全措施
	事故處理

	1.工作前
	1-1長髮應確實紮起。
1-2確認研磨盤面乾淨。
1-3確認研磨平台與研磨機呈垂直。
1-4開啟進水開關。
1-5開啟電源。
	1-1因潮溼而有感電風險。
	1-1於插座加裝防護蓋，未經同意不得擅自插拔電源線。
	1-1故障或檢查異常時，應張貼上［停止使用］告示，以免他人誤用。並通知廠商。

	2.工作中
	2-1雙手確實握穩模型。
2-2將模型一側倚靠研磨平台
2-3模型輕輕推向研磨平面。
2-4略加施力於模型研磨面，並左右推動。
	2-1配戴手套研磨。
2-2對研磨盤面施力過度，導致軸心損壞。
2-3雙手未確實握穩模型，導致模型脫離研磨盤面，易造成手部損傷，或模型碎屑噴濺。
	2-1配戴護目鏡。
2-2於實驗操作前，宣導不可佩戴手套操作該儀器。
	2-1立即關閉機器電源，並通知實驗室管理員。
2-2通知場所負責人或實驗室管理員。
2-3傷員應立即送往衛生保健組或醫院治療。

	3.工作後
	3-1將進水開關調至最大水量清洗研磨盤面。
3-2關閉電源。
3-3關閉進水開關。
	3-1未確實關閉電源。
3-2未確實關閉進水開關。
	3-1使用者離開前，須確實檢查儀器電源與進水開關皆已關閉，即可離開操作位置。
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